Первое извещение

Уважаемые коллеги!

Научный совет РАН по электронной микроскопии извещает Вас о том, что
XVI Российский симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твёрдых тел (РЭМ-2009) состоится в июне 2009 года в г. Черноголовка Московской обл.
Организаторы конференции:

Научный совет РАН по электронной микроскопии;
Учреждение Российской академии наук Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН;
Учреждение Российской академии наук Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова  РАН;
при участии ООО «Научно-консалтинговый центр Форум-СМ».
Симпозиум посвящен вопросам развития и применения методов сканирующей микроскопии (электронной и зондовой) и аналитических методов исследования в физике твердого тела, материаловедении, нанотехнологии, химии, биологии, медицине. Программа конференции будет включать пленарные, секционные и стендовые доклады.

Научная программа Симпозиума предусматривает следующие направления:

- Приборы и электронная оптика.

- Сканирующая зондовая микроскопия.

- Наноструктуры и нанотехнологии.

- Локальный анализ состава в РЭМ.

- Применение растровой электронной и зондовой микроскопии  в физике,  материаловедении,  микроэлектронике, нанотехнологии, химии и геологии.

- Применение растровой электронной, зондовой и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии в биологии, медицине и экологии.

Сроки предоставления тезисов доклада и карточки-заявки

Тезисы докладов в 1 экз. с письмом от организации с разрешением на публикацию материала в открытой печати  должны быть отправлены в Оргкомитет по адресу: 119333, Москва, Ленинский проспект, дом 59, Оргкомитет РЭМ-2009 не позднее 20 февраля  2009 года.

Электронный вариант тезисов и заполненная карточка-заявка с Вашим  адресом, номером ФАКСа, e-mail необходимо отправить по электронной почте по адресу: giza@iptm.ru не позднее 20 февраля  2009 года.

 Тезисы и заявки, полученные после указанного срока, Оргкомитетом рассматриваться не будут. 
 Величина организационного взноса 1500 рублей, он включает расходы на публикацию извещений, программ,  издание  тезисов, аренду помещений и т.п
Во время работы Симпозиума предполагается присутствие представителей ведущих зарубежных фирм – производителей оборудования для микроскопии.
Секретариат

Гольцова Нонна Павловна:  тел. (499) 135-02-98;    факс:  (499) 135- 10-11

E-mail : giza@iptm.ru  или  alla@ns.crys.ras.ru   

Сайт:  http://www.iptm.ru/sem/
